TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spotek handlowych wybiera na Przewodniczgcego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panig Natalie Skutnik-Golecka.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900
glosow, gfosow przeciw” i,wstrzymujgcych sie” nie stwierdzono. Uchwata zostata powzieta
wymagang wiekszoscig glosow.

Uchwata nr 2 (dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad

I

,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach

Slask|ch przyjmuje nastepujacy porzadek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybdr Przewodniczgcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidlowosci zwotania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci
do podejmowania uchwat.

4. Przyjecie porzadku obrad.

5. Podjecie uchwaty w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjne;.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci Spotki za rok obrotowy 2016 oraz podjecie
uchwaty w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spétki za rok obrotowy 2016 oraz podjecie uchwaty
w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Podjecie uchwat w sprawie udzielenia absolutorium Czionkom Zarzadu z wykonania przez nich
obowigzkéw w roku obrotowym 2016.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziatalnosci w roku obrotowym 2016 oraz
podjecie uchwaty w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Podjecie uchwat w sprawie udzielenia absolutorium Cztonkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowigzkéw w roku obrotowym 2016.

11. Podjecie uchwaty w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.

12. Podjecie uchwat w sprawie zmian w skiadzie Rady Nadzorcze,j.

13. Podjecie uchwaty w sprawie ustalenia zasad wynagradzania cztonkédw Rady Nadzorczej Spéiki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 2.314.800
gtosoéw, ,przeciw” oddano 100 gfoséw, gltosdw ,wstrzymujgcych sie” nie stwierdzono. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 3 (trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylenia tajnosci glosowania przy wyborach Komisji Walnego Zgromadzenia

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich uchwala wytgczenie tajnosci gtosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powotywanej
przez Walne Zgromadzenie.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900
glosow, gtoséw przeciw” i ,wstrzymujgcych sie” nie stwierdzono. Uchwala zostata powzieta
wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 4 (cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slaskich, powotuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisje Skrutacyjng
w skiadzie: Pani Magdalena Bliznicka.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900
gfoséw, gfoséw ,przeciw” i,wstrzymujgcych sie” nie stwierdzono. Uchwata zostata powzieta
wymagang wiekszoscig glosow.

Uchwata nr 5 (pie¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzgdu z dziatalnosci Spétki za rok obrotowy 2016

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 393 pkt 1) w zwigzku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spétek handlowych oraz
§ 15 pkt a) Statutu Spoétki, po zapoznaniu sig z opinig Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania,
przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci Spotki za rok obrotowy 2016.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 2.314.800
gtosoéw, ,przeciw” oddano 100 gfoséw, gltosow ,wstrzymujgcych sie” nie stwierdzono. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 6 (szes¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spotki za rok obrotowy 2016

I
wZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 393 pkt 1) w zwigzku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spétek handlowych oraz
§ 15 pkt a) Statutu Spotki, po zapoznaniu sie z opinig Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania
przyjmuje i zatwierdza zweryfikowane przez biegtego rewidenta sprawozdanie finansowe Spoiki
Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., na ktére skiada sie:

— bilans, sporzadzony na dzien 31.12.2016r. wykazujgcy po stronie aktywow i pasywdéw sume
69.054.286,58 1zt (szescdziesigt dziewie¢ milionéw piecdziesigt cztery tysigce dwiescie
osiemdziesigt szes¢ ztotych i piecdziesiat osiem groszy),

— rachunek zyskoéw i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujacy
strate netto w kwocie 8.408.302,99 zt (osiem milionéw czterysta osiem tysiecy trzysta dwa ziote
i dziewiecdziesiagt dziewiec groszy),

— zestawienie zmian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
wykazujgce zmniejszenie stanu kapitatu wtasnego o kwote 8.883.302,99 zt (osiem milionow
osiemset osiemdziesiat trzy tysigce trzysta dwa ztote i dziewiecdziesiat dziewie¢ groszy),

— rachunek przeptywow pienieznych za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
wykazujgcy zmniejszenie stanu srodkoéw pienieznych o kwote 564.607,76 zt (piecset szesc¢dziesiat
cztery tysigce szescéset siedem ziotych i siedemdziesiat szes¢ groszy),

— informacja dodatkowa obejmujgca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
noty i objasnienia.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 2.314.800
gfosow, ,przeciw” oddano 100 gfosdw, gltosow ,wstrzymujgcych sie” nie stwierdzono. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 7 (siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowigzkéw Prezesa Zarzadu Spofki
w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezesa Zarzadu w okresie od 13.06.2016r.
do 25.10.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.264.900 akcji (co stanowi 80,89% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.264.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 9.632
gfosow, ,przeciw” oddano 2.255.268 gtosow, gltosdw ,wstrzymujgcych sie” nie stwierdzono. Uchwalta
nie zostata powzieta.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 8 (osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie nie udzielenia Cztonkowi Zarzadu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
nie udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowigzkéw Prezesa Zarzadu Spétki
w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezesa Zarzadu w okresie od 13.06.2016r.
do 25.10.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.264.900 akcji (co stanowi 80,89% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.264.900 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.235.268
gfoséw, przeciw” oddano 9.632 gftosow, gtosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 20.000. Uchwata
zostata powzieta wymagang wiekszoscig gfosow.

Uchwata nr 9 (dziewiec¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowigzkéw Prezesa Zarzadu Spoiki
w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r. oraz Wiceprezesa Zarzadu w okresie od 01.01.2016r.
do 13.06.2016r. oraz od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.314.900 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
gfoséw, ,przeciw” oddano 8.722 gftosow, gtosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 20.000. Uchwata
zostata powzieta wymagang wiekszoscig gfosow.

Uchwata nr 10 (dziesie¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Stawomirowi Wawrzyniakowi absolutorium
zZ wykonania obowigzkdéw w roku obrotowym 2016

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Stawomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa
Zarzadu Spotki w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gftosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.256.278 akcji (co stanowi 80,58% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.256.278 waznych gtosow, ,za” uchwatg oddano 21.010
gfoséw, ,przeciw” oddano 2.235.268 gtoséw, gtosow ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata nie
zostata powzieta.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 11 (jedenascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie nie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Stawomirowi Wawrzyniakowi absolutorium
z wykonania obowigzkéw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
nie udziela Panu Stawomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa
Zarzadu Spotki w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.256.278 akcji (co stanowi 80,58% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.256.278 waznych gtosow, ,za” uchwatg oddano 2.235.268
gfoséw, ,przeciw” oddano 1.010 gfosow, gtosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 20.000. Uchwata
zostata powzieta wymagang wiekszoscig gfosow.

Uchwata nr 12 (dwanascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Stawomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Stawomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania obowigzkéw Prezesa Zarzadu
Spétki w okresie od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.314.900 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
gfoséw, ,przeciw” oddano 28.722 gtosow, gltosow ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 13 (trzynascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Zarzgdu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki
udziela Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowigzkéw Wiceprezesa Zarzadu
Spétki w okresie od 26.10.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gtosdw, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
gfoséw, ,przeciw” oddano 28.722 gtosdw, gtoséw ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 14 (czternascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z dziatalnosci w roku obrotowym 2016

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 5 w zwigzku z art. 382 § 3 Kodeksu spétek handlowych przyjmuje
i zatwierdza sprawozdanie z dziatalnosci Rady Nadzorczej Spétki za rok obrotowy 2016.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano tacznie 2.314.900 waznych gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.313.890
gfosow, ,przeciw” oddano 100 gfosdw, gtosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 910. Uchwalta zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 15 (pietnascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zajgcowi absolutorium
zZ wykonania obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Andrzejowi Zajgcowi (Zajgc) absolutorium z wykonania obowigzkéw Przewodniczacego
Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900

gfoséw, gfosow ,przeciw” i ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwala zostata powzieta wymagang
wigkszoscig gtosow.

Uchwata nr 16 (szesnascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Pani Agacie Gruszce (Gruszka) absolutorium z wykonania obowigzkéw Sekretarza Rady
Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900

gfosow, gtosow ,przeciw” i ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata powzigta wymagang
wiekszoScig glosow.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 17 (siedemnascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kantochowi absolutorium
z wykonania obowigzkéw w roku obrotowym 2016

I
wZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Pani Andrzejowi Kantochowi (Kantoch) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady
Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900

gfoséw, gtosow ,przeciw” i ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata powzigta wymagang
wiekszoScig glosow.

Uchwata nr 18 (osiemnascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium
z wykonania obowigzkéw w roku obrotowym 2016
I

LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi (Wojnicz) absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka Rady
Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano tacznie 2.314.900 waznych gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900

gfosow, gfosow ,przeciw” i ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwala zostata powzieta wymagang
wigkszoscig gtosow.

Uchwata nr 19 (dziewietnascie)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900

gfoséw, gfosow ,przeciw” i ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwala zostata powzieta wymagang
wigkszoscig gtosow.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 20 (dwadziescia)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Michatowi Zawiszy absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Michatowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka Rady
Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Przewodniczgcego Rady Nadzorczej
w okresie od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.314.900 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
gfoséw, ,przeciw” oddano 28.722 gtosow, gltosow ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 21 (dwadziescia jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium
zZ wykonania obowigzkdéw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Aleksandrowi Borkowi (Borek) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady
Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 30.06.2016r., w tym Zastepcy Przewodniczagcego Rady
Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 30.06.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.244.900 akcji (co stanowi 80,18% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano tgcznie 2.244.900 waznych glosdw, ,za” uchwatg oddano 1.010
gfosow, ,przeciw” oddano 2.235.268 gtosow, gfosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 8.622. Uchwata nie
zostata powzieta.

Uchwata nr 22 (dwadziescia dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie nie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium
zZ wykonania obowigzkdéw w roku obrotowym 2016

I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki
nie udziela Panu Aleksandrowi Borkowi (Borek) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady
Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 30.06.2016r., w tym Zastepcy Przewodniczacego Rady
Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 30.06.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.244.900 akcji (co stanowi 80,18% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.244.900 waznych gtosdw, ,za” uchwatg oddano 2.235.268
gfoséw, ,przeciw” oddano 9.632 gfoséw, gtosow ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 23 (dwadziescia trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium
z wykonania obowigzkéw w roku obrotowym 2016

I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Tomaszowi Michoniowi (Michon) absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka Rady
Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie
od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwaftg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.314.900 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
gfoséw, ,przeciw” oddano 28.722 gtosow, gltosow ,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 24 (dwadziescia cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium
zZ wykonania obowigzkdéw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Ryszardowi Grzelce (Grzelka) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady
Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 25.10.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gftosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.306.278 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
glosow, gtosow ,przeciw” nie byfo, glosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 20.100. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 25 (dwadziescia pie¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium
zZ wykonania obowigzkdéw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki
udziela Panu Piotrowi Ignasiakowi (Ignasiak) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady
Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.306.278 waznych gtosdw, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
gfoséw, gfosow ,przeciw” nie byto, gtosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 20.100. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.



TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 26 (dwadziescia szes$¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium
z wykonania obowigzkéw w roku obrotowym 2016

I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spotki
udziela Panu Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowigzkéw Cztonka Rady
Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Zastepcy Przewodniczacego Rady
Nadzorczej w okresie od 08.09.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.306.278 waznych gtosow, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
glosow, gtosow .przeciw” nie byfo, gltosow ,wstrzymujacych sie” oddano 20.100. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 27 (dwadziescia siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania
obowigzkdw w roku obrotowym 2016

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slaskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki
udziela Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka Rady Nadzorczej
w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.306.278 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.286.178
glosow, gtosow ,przeciw” nie byfo, gltosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 20.100. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 28 (dwadziescia osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosiriskiemu absolutorium
zZ wykonania obowigzkdéw w roku obrotowym 2016

I
LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spétki
udziela Panu Wojciechowi Kosinskiemu absolutorium z wykonania obowigzkéw Czionka Rady
Nadzorczej w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.306.278 waznych gtoséw, ,za” uchwatg oddano 2.306.278
gfoséw, gtoséw ,przeciw” i ,wstrzymujgcych sie” nie byto.. Uchwata zostata powzieta wymagang
wigkszoscig gtosow.
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TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 29 (dwadziescia dziewiec¢)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

I
.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spétek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spotki,
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu
sie z opinig Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokry¢ strate netto poniesiong
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokosci 8.408.302,99 zt (osiem milionéw czterysta
osiem tysiecy trzysta dwa ztote i dziewiecdziesiat dziewie¢ groszy) w catosci z kapitatu zapasowego
Spotki.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.314.900 waznych gfoséw, ,za” uchwatg oddano 2.293.890
glosow, gtosow ,przeciw” nie byfo, glosow ,wstrzymujagcych sie” oddano 20.100. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 30 (trzydziesci)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwotania cztonka Rady Nadzorczej Spotki
I
wLZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, dziatajagc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spotek handlowych oraz
postanowienia § 16 Statutu Spétki, odwotuje z funkcji cztonka Rady Nadzorczej VII kadencji Panig
Agate Wirth.
Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gtosowaniu tajnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.306.278 akcji (co stanowi 82,37% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.306.278 waznych gtosow, ,za” uchwatg oddano 20.100
gftoséw, ,przeciw” oddano 2.285.268 gtosow a gtoséw ,wstrzymujgcych sie” byto 910. Uchwata nie
zostata powzieta.

Uchwata nr 31 (trzydziesci jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwaty nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spotki Plasma SYSTEM
Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach Slaskich z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia
liczebno$ci Rady Nadzorczej Spotki nowej VIl kadencji

I
.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spotka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, dziatajgc na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spétki, uchwala zmiane uchwaty nr
11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spétki Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedzibg w
Siemianowicach Slgskich z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia liczebno$ci Rady Nadzorczej
Spotki nowej VII kadencji w ten sposéb, ze ustala ze Rada Nadzorcza Plasma SYSTEM S.A. VI
kadencji bedzie sktadac sie z siedmiu cztonkdéw.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gtosow, ,za” uchwalg oddano 28.722
gfoséw, ,przeciw” oddano 2.235.268 gtosow, gtosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 50.910. Uchwata
nie zostata powzieta.
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TRESC UCHWAL PODJETYCH NA ZWZA SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwata nr 32 (trzydziesci dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odstgpienie od podjecia uchwaty o powotaniu cztonka Rady Nadzorczej

I
,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spoétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slaskich, odstepuje od podjecia uchwaty o powotaniu czionka Rady Nadzorczej w zwigzku z jej
bezprzedmiotowoscig wobec nie rozszerzenia sktadu Rady Nadzorczej.

Il
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w kapitale zaktadowym), oddano facznie 2.314.900 waznych gfosow, ,za” uchwatg oddano 2.285.268
glosow, gtosow ,przeciw” nie byfo, gltosow ,wstrzymujacych sie” oddano 29.632. Uchwata zostata
powzieta wymagang wiekszoscig gtosow.

Uchwata nr 33 (trzydziesci trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki Plasma SYSTEM Spétka Akcyjna z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania cztonkéw Rady Nadzorczej Spotki

I

LZwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spétki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach

Slgskich na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spdtek handlowych, ustala wysoko$¢ wynagrodzenia

dla cztonkéw Rady Nadzorczej Spétki w ten sposob, ze:

1. Czlonkowie Rady Nadzorczej z tytutu powotania do Rady Nadzorczej Spotki i wykonywania
obowigzkéw w organie nadzorczym Spoétki otrzymywac bedg wynagrodzenie za kazde
posiedzenie Rady Nadzorczej, w ktérym wezma udziat.

2. Czonkom Rady Nadzorczej przystugiwaé bedzie wynagrodzenie w nastepujacej wysokosci:

a) Michat Zawisza, Tomasz Michon i Agata Wirth — w kwocie 500,00 zt (piec¢set ztotych) brutto
za posiedzenie,

b) Leszek Jurasz, Piotr Ignasiak i Wojciech Kosifnski —w kwocie 3.000,00 zt (trzy tysigce ztotych)
brutto za posiedzenie.

3. Cztonkom Rady Nadzorczej przystuguje od Spétki zwrot kosztow dojazdu na posiedzenie Rady
Nadzorczej i zwrot kosztdw powrotu do miejsca zamieszkania w wysokosci zgodnej
z powszechnie obowigzujgcymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokosci
rzeczywiscie poniesionych kosztow na podstawie przediozonych biletéw, faktur i rachunkéw
i innych dokumentéw ksiegowych dotyczacych kosztow dojazdu.

Il
Wynagrodzenie przystugujgce zgodnie z ust. | pkt 2 niniejszej uchwaty Cztonkom Rady Nadzorczej
Pani Agacie Wirth i Panu Wojciechowi Kosinskiemu za udziat w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
ktore miaty miejsce w okresie od 22.11.2016r. do dnia 29.06.2017r. zostanie im wyptacone w terminie
do 31.07.2017r.

1l
Traci moc uchwata nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2016 r.

v
Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.”

W gfosowaniu jawnym nad uchwatg wazne gtosy oddano z 2.314.900 akcji (co stanowi 82,68% udziat
w Kkapitale zaktadowym), oddano fgcznie 2.314.900 waznych gfosdw, ,za” uchwatg oddano 2.314.900
gfoséw, gfosow ,przeciw” i,wstrzymujgcych sie” nie byto. Uchwata zostata powzieta wymagang
wiekszoScig glosow.
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